




















































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20060255686A1 公开(公告)日 2006-11-16

申请号 US10/572145 申请日 2004-09-17

[标]申请(专利权)人(译) 松下电工株式会社

申请(专利权)人(译) MATSUSHIT机电工业有限公司

当前申请(专利权)人(译) MATSUSHIT机电工业有限公司

[标]发明人 SAITO KOETSU

发明人 SAITO, KOETSU

IPC分类号 H01L41/08 G01N29/24 A61B8/00 B06B1/06 H04R1/32 H04R17/00

CPC分类号 B06B1/0629

优先权 2003327388 2003-09-19 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种根据垂直于压电元件的排列方向的方向上的位置将超声波方
向性设定在期望特性的技术。根据该技术，在压电元件1沿Y方向排列并
且每个压电元件1在垂直于排列方向Y的方向X上分开的结构中，每个压
电元件1的宽度W为排列方向在形成垂直于排列方向Y的方向X上的位置
的中心部分处设定为最小值，同时朝向两个端部变宽，从而根据位置在
所需特性中设定超声波方向性。 X方向。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/09f8d76a-42c2-4bde-8ae3-49404b606601
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034380331/publication/US2006255686A1?q=US2006255686A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220060255686%22.PGNR.&OS=DN/20060255686&RS=DN/20060255686

